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摘要(译)

在OLED基板(40)上沉积有机材料的方法，包括：提供接收气化有机材料
的歧管(10)，该歧管包括含开孔的孔板，选择孔板开孔，以提供对准基板
(40)的气化有机材料束(50)，这些束(50)含有偏轴成分(60)；提供置于
OLED基板(40)与歧管(10)之间的掩模(80)，该掩模(80)含开孔，这些开
孔分别对应于孔板开孔，选择掩模开孔，以挡去束(50)内至少部分偏轴成
分(60)。
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